
ナノ3D光干渉計測システムによる
ナノ3D計測ソリューション



* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

ナノ3D光干渉計測システム
VS1800の主な仕様

機種 Type 1 Type 2 Type 3

Z軸 モーター駆動 標準搭載（最大測定Zレンジ～10 ㎜）

PZT駆動 追加オプション（最大測定Zレンジ～150 μm)

XYステージ

駆動方式 手動 電動

移動領域 ±50 mm ±75 mm

ステージサイズ W205 × D150 ｍｍ W225 × D225 mm

ゴニオステージ
駆動方式 手動 電動

移動領域 ±2° ±5°

測定用カメラ 標準カメラ または 高画素カメラ

鏡筒 ×1 または ×0.５

ズームレンズ ×0.7レンズ（追加オプション）

対物レンズ ×2.5 ×5 ×10 ×20 ×50 ×110

サンプル高さ

標準 0～50 mm

追加オプション
50～100 mm 0～100 mm

かさ上げキット使用時

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/products/microscopes/
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